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Abstract of EP0535321 

'^e mixing ratio of a coating (9) which consists of 
d liquid two-component coating material and Is 
applied to a web (1) which passes between an 
application roller (6) and a counter pressure roller 
(4) of a coating device is controlled in that the two 
components are introduced into a mixing device 
in a quantitative proportion corresponding to the 
desired mixing ratio, from which mixing device 
the coating material is fed through a line (10) to 
the coating device. In order to be able to maintain 
the desired mixing ratio over the entire operating 
period, the proportion of the components of the 
coating material is measured in the line using a 
limiting angle refractometer (15). The actual 
value is compared with a setpoint value of the 
mixing ratio and, if deviation is measured, the 
quantitative flow to the mixing device of the 
component which is present in excess is reduced 
)nd/or that of the component of which too little Is 
present is increased. 
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0 Verfahren und Vorrichtung zur Regelung des Mischungsverhaitnisses einer auf eine Bahn 
aufgebrachten Zwei-Komponenten-Beschlchtungsmasse. 
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@ Das Mischungsverhaltnis einer auf eine Bahn 
(1), die zwisclien einer Auftragswaize (6) und einer 
Gegendruckwaize (4) einer Beschichtungsvorriclitung 
liindurchlSuft, aufgebrachten, aus einer flOssigen 
Zwei-Komponenten-Beschichtungsmasse bestehen- 
den Beschichtung (9) wird dadurch geregelt, 6aB die 
beiden Komponenten in einem dem gewGnschten 
Mischungsverhaltnis entsprechenden IVIengenver- 
haitnis in eine IS^ischungeinrichtung eingeleitet wer- 
den, aus der dann die Beschichtungsmasse durch 
eine Leitung (10) der Beschichtungsvorrichtung zu- 
gefUhrt wird. Unr» das gewUnschte Mischungsverhalt- 
nis Uber die gesamte Betriebsdauer beibehalten zu 
konnen. wird der Anteil der Komponenten an der 
Beschichtungsmasse in der Leitung mit einem 
Grenzwinkel-Refraktometer (15) gemessen. Der Ist- 
Wert wird mit einem Soll-Wert des Mischungsver- 
haitnisses verglichen und bei der Messung einer 
Abweichung wird der der Mischeinrichtung zugefUhr- 
te Mengenstrom der zuviel vorhandenen Komponen- 
te verringert und/oder derjenlge der zuwenig vorhan- 
denen Komponente wird erhOht. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Rege- 
lung des MischungsverhSittnisses einer auf eine 
Bahn, die zwischen einer Auftragswaize und einer 
Gegendruckwaize einer Beschichtungsvornchtung 
hindurchlauft, aufgebrachten, aus einer flQssigen 
Zwei-Komponenten-Beschichtungsnnasse beste- 
henden Beschichtung, deren beiden Komponenten 
in einem dem gewUnschten Mischungsverhaltnis 
entsprechenden Mengenverhaltnis (Volumen Oder 
Gewicht pro Zeiteinheit) In eine Mischeinrlchtung 
eingeleitet werden, aus der dann die Beschich- 
tungsmasse durch eine Leitung der Beschichtungs- 
vornchtung zugefOhrt wird. 

Die nach dem erfindungsgemafien Verfahren 
auf eine Materialbahn aufzubringende Beschich- 
tung besteht aus einenn klebenden Film, der in der 
Regel mindestens zwei Komponenten enthSlt. die 
in einem genau bestimmten Verhaltnis zueinander 
gemischt werden mUssen. um einerseits hohe 
Klebkraft zu garantieren und andererseits bei mog- 
lichst geringem Materiah/erbrauch eine gute Kleb- 
wirkung zu gewahrleisten. Die Komponenten der 
klebenden Beschichtungsmasse werden jeweils 
entsprechend dem gewUnschten Mischungsverhalt- 
nis mit vorbestimmten Mengen pro Zeiteinheit aus 
zwei Oder mehr Behaltern abgezogen, einer Misch- 
einrichtung zugefuhrt und in dieser gemischt. Der 
in dieser Mischelnrichtung aus den Komponenten 
zusammengemischte Film bzw. Leim wird dann 
einer Auftragseinrichtung einer Beschichtungsvor- 
rlchtung zugefOhrt, Dabei kann sich insbesondere 
nach langerem Betrieb eine unerwUnschte Ande- 
rung des MischungsverhSltnisses ergeben, so diaB 
sich die Gefahr einer Fehlproduktion ergibt. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfah- 
ren der eingangs angegebenen Art vorzuschlagen, 
mit dem sich das gewUnschte MIschungsverhSttnis 
Qber die gesamte Betrlebsdauer beibehalten la/3t. 

Erfindungsgem36 wird diese Aufgat)e bei ei- 
nem Verfahren der gattungsgem90en Art dadurch 
gelost. dafl der Anteil der Komponenten an der 
Beschichtungsmasse der Leitung mit einem 
Grenzwinkel-Refraktometer und der Ist-Wert mit ei- 
nem Sollwert des Mischungsverhaltnisses vergli- 
chen und bei Messung einer Abweichung der dem 
Mischer zugefOhrte Mengenstrom der zuviel vor- 
handenen Komponente verringert und/oder der der 
zuwenig vorhandenen Komponente erhoht wird. 
Dabei hat die Regelung der Mengen der beiden 
Komponenten so zu erfolgen, 6aB am Ausgang des 
Mischers immer die zur Beschichtung der Bahn mit 
dem Klebefilm benotigte Menge an der Zwei- 
Komponenten-Beschichtungsmasse abgegeben 
werden kann. Das bedeutet, daB der Regelung des 
MischungsverhSiltnisses der Komponenten zweck- 
maBigerweise noch eine Regelung der Gesamt- 
menge der gemischten Komponenten Oberlagert 
ist. Eine derartige Regelung kann beispielsweise in 


der Weise erfolgen, daB die Drehzahl der die Kom- 
ponenten in einem bestimmten Mengenverhaltnis 
fordernden Pumpen bei Beibehaltung desselben 
relativen Drehzahlverhaltnlsses erhoht oder ernied- 

5 rigt wird. 

Als Grenzwinkel-Refraktometer kann beispiels- 
weise das Grenzwinkel-Refraktometermodell SSR- 
72 der Firma Electron Machine Corp. verwendet 
werden, das von der Firma ROtter & Co. BV, 

70 Enschede/Holland vertrieben wird und dafi in 
"Physics" von Halliday und Resnick, 3. Auf I., Teile 

I und 2, S. 1024 ff beschrieben worden ist. 

Eine Vorrichtung zur DurchfUhrung des erfin- 
dungsgemafien Verfahrens zeichnet sich erfin- 

15 dungsgemSB dadurch aus, dafi in die die Zwei- 
Komponenten-Beschichtungsmasse von dem Mi- 
scher zu der Beschichtungsvornchtung fUhrende 
Leitung ein Grenzwinkel-Refraktometer eingebaut 
ist, dessen Ausgangssignale einem Regler zuge- 

20 fOhrt werden, der die die Komponenten der Zwei- 
Komponenten-Beschichtungsmasse in den Mischer 
fordernden Pumpen steuert. 

ZweckmSBigerweise ist die Leitung in dem Be- 
reich, in dem das Grenzwinkel-Refraktometer ein- 

25 gebaut ist, verbreitert. 

Ein AusfUhrungsbeispiel der Erfindung wird 
nachstehend anhand der Zeichnung, in deren einzi- 
ger Figur eine Beschichtungsvornchtung mit das 
Mischungsverhaltnis der Zwei-Komponenten-Be- 

30 schichtungsmasse messenden Grenzwinkel-Refrak- 
tometer schematisch dargestellt ist, naher erlautert. 

Die schematisch dargestellte Beschichtungs- 
vornchtung besteht aus einer im Maschinengestell 
gelagerten Auftragswaize 6, an die eine Gegen- 

35 druckwaize 4 angestellt ist, der ein StOtzpresseur 5 
zugeordnet ist. Die zu beschichtende Bahn wird 
Uber die Leitrolle 3 zugefUhrt, ISuft dann zwischen 
der Gegendruckwaize 4 und der Auftragswaize 6 
hindurch, wobei diese die Gegendruckwaize 4 be- 

40 reichsweise umschlingt. 

Im Bereich der Gegendruckwaize 4 wird die 
durchlaufende Bahn 1 Uber die Auftragswaize 6 mit 
Leim beschichtet. Dieser Leim gelangt Uber die 
Dosierwaize 7 und die Vordosierwaize 8 zu der 

45 eigentlichen Auftragswaize 6. Der Leim 9 wird da- 
bei in einen von der Vordosienwaize 8 und der 
Dosierwaize 7 gebildeten Spalt Uber eine Rohrlei- 
tung 10 eingebracht, die an eine Mischeinrichtung 

II angeschlossen ist. Dieser Mischeinrichtung 11 
50 wird Uber nicht dargestellte Pumpeinrichtung pro 

Zeiteinheit eine ganz bestimmte Menge einer Kom- 
ponente 12 bzw. einer Komponente 13 zugefUhrt. 

Die von dem Refraktometer erzeugten Signale 
werden dazu verwendet, das Mischungsverhaltnis 
55 der Komponenten 12 und 13 entsprechend dem 
gewUnschten Sollwert konstant zu halten. Weichen 
die Mengendurchsatze der Komponenten 12 oder 
13 von dem Sollwert ab. werden die einzelnen die 
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Komponenten in den Mischer 1 1 fordernden Pump- 
einrichtungen in ihrer Pumpleistung durch einen 
nicht dargesteliten Regler derart gesteuert, daS das 
Mengenverhaltnis der geforderten Komponenten 
dem Soltwert entspricht. 5 

PatentansprUche 

1. Verfahren zur Regelung des Mischungsverhalt- 
nisses einer auf eine Bahn, die zwischen einer io 
Auftragswalze und einer Gegendruckswaize ei- 
ner Beschichtungsvorrichtung hindurchlSuft. 
aufgebrachten, aus einer flOssigen Zwei- 
Komponenten-Beschichtungsmasse bestehen- 

den Beschlchtung. deren beiden Konnponenten 75 
in einem dem gewUnschten Mischungsverhalt- 
nis entsprechenden Mengenverhaltnis 
(Volumen oder Gewiclit bzw. Masse pro Zeit- 
einheit) in eine Mischeinrichtung eingeleitet 
warden, aus der dann die Beschichtungsmasse 20 
durch eine Leitung der Beschichtungsvorrich- 
tung zugefOhrt wird, 

dadurch gekennzelchnet, 

25 

6aB der Anteil der Komponenten an der Be- 
schichtungsmasse in der Leitung mit einem 
Grenzwinkel-Refraktometer gemessen und der 
Ist-Wert mit einem Soflwert des Mischungsver- 
hdltnisses vergllchen und bei der Messung ei- 30 
ner Abweichung der der Mischeinrichtung zu- 
gefuhrte Mengenstrom der zuviel vorhandenen 
Komponente verringert und/oder der der zuwe- 
nig vorhandenen Komponente erhdht wird. 

35 

2. Vorrichtung zur DurchfOhrung des Verfahrens 
nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, 
daB in die die Zwei-Komponenten-Beschich- 
tungsmasse von dem Mischer zu der Be- 
schichtungsvorrichtung fUhrenden Leitung ein 40 
Grenzwinkel-Refraktometer eingebaut ist, des- 

sen Ausgangssignale einem Regler zugefuhrt 
werden. der die die Komponenten in den Mi- 
scher fdrdemden Pumpen steuert. 

45 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dad die Leitung in dem Bereich, in 
dem das Grenzwinkel-Refraktometer eingebaut 
ist. verbreitert ist. 
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